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表彰 (庄子征希､森山雅昭､戸津健太郎､本間孝治(ﾒﾑｽｺｱ)) 距離画像ｾﾝｻ(日本信号)と赤外線ｲﾒｰｼﾞｬ(Chino) 

 

  
 

2017 年度「電気の礎」として顕彰された ISFET      8×8 赤外線センサアレイ (パナソニック) 

 

 


